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想定デバ

イス

環境物質高感度センサ、トレンチ埋め込み型高感度ガスセンサ、環境物質セン

シングテープ、その他

要約 【利用分野】基板上に流体の拡散性に優れた多孔体を設けた多孔構造体を提供

する。

【発明の内容】本発明の多孔構造体１００は、基板１０１と、基板１０１上に

設けられた多孔体１０７と、を備える。基板１０１上に設けられた多孔体１０

７は、隔壁部１０３と、隔壁部１０３に囲まれた空隙部１０５とを有する、逆

オパール型のハニカム構造である。

図面


